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©  Verfahren  zum  Ätzen  einer  Al-haltigen  Schicht. 

©  Eine  Al-haltige  Schicht  (5)  wird  in  einer  Reak- 
tionskammer  (1)  einem  Plasma  ausgesetzt.  Das 
Plasma  wird  aus  einem  Gasgemisch,  das  HCI-Gas 
und  N2-Gas  enthält,  gebildet.  In  der  Reaktionskam- 
mer  (1)  herrscht  ein  Druck  von  mindestens  6,67  Pa 
(50  mTorr). 
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